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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示面板及其制造方法。在本发明的OLED显示面
板的制造方法中，通过使用等离子体轰击的方法使得与非像素区域的区
域对应的薄膜封装层中的无机层的表面具有漫反射粗糙度，因此由每个
子像素的OLED发光层发射的光将被漫射并反射为入射到该区域中。光是
发散的并且在任何地方都被雾化，并且不能被强烈地反射和/或折射，然
后不能从相邻的子像素中出射。因此，可以防止每个子像素发射的光干
扰相邻的子像素，从而提高单个子像素的色纯度，并改善OLED显示面板
的色偏。
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